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摘要(译)

本发明提供一种技术，其中当操作者抓握超声成像设备的探头并移动探
头时，便于将探头保持在相对于待成像物体的适当角度。探针适配器可
包括：接触表面，具有沿待成像物体的横截面的外圆周延伸的形状;以及
固定部分，其构造成固定具有超声波发射接收表面的探针，所述超声波
发射接收表面发射和接收超声波。以给定角度波动并将超声波发射接收
表面暴露于接触表面侧。
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